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摘要(译)

在一种用于制造电容微机械超声换能器的方法中，所述电容微机械超声
换能器具有结构的单元，所述结构具有第一电极和振动膜，所述振动膜
包含第二电极，所述第二电极设置有插入在所述第一电极和所述第二电
极之间的空腔，第一个电极。在与第一牺牲层上的腔的一部分对应的部
分上形成第二牺牲层，然后在第二牺牲层上形成构成振动膜的一部分的
绝缘层。通过蚀刻穿过形成在绝缘层中的开口去除第二牺牲层，然后去
除第一牺牲层的一部分。
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